


















专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20100076316A1 公开(公告)日 2010-03-25

申请号 US12/589623 申请日 2009-10-26

[标]申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社

申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 日本电波工业株式会社.，LTD.

[标]发明人 HASEGAWA YASUNOBU

发明人 HASEGAWA, YASUNOBU

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 G01N29/06 G01N29/225 G01N2291/02483 G10K11/355 G01S15/8906 G01S15/894 G01S7/52079

优先权 2006201513 2006-07-25 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括一组压电元件，包括沿其长轴方向排列的压电元件;旋转
机构使压电元件在短轴方向上绕长轴方向的中心向左右摆动。旋转机构
具有圆弧形的第一锥齿轮，与第一锥齿轮啮合并沿水平方向旋转的第二
锥齿轮，以及驱动马达。以边界区域为基准的光学旋转板旋转小于预定
角度，并且通过遮光部分和光透射部分透射或遮挡光来检测边界区域，
从而基于在检测到的边界区域中，设定相对于压电元件组的待检测物体
的基准位置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/00d7628a-aed2-4929-b767-234c7287fd9e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/042038367/publication/US2010076316A1?q=US2010076316A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220100076316%22.PGNR.&OS=DN/20100076316&RS=DN/20100076316

